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摘要(译)

本发明涉及一种超声波探头的压电振子及其制造方法。所述超声波探头
的压电振子，包括：压电振动体、信号电极以及接地电极。所述压电振
动体包含压电陶瓷。在所述信号电极，以沿着所述压电振子的扫描方
向、使所述压电振动体的主面在切片方向上露出的方式，而形成多个有
底的槽部。在所述压电振动体的所述切片方向的至少一个端部端面且在
所述扫描方向的两端部附近，形成接地共用电极。利用所述槽部，将所
述信号电极在所述扫描方向上分离成多个所述信号电极，并且利用所述
接地共用电极，将被分离的所述信号电极内的两端的电极与所述接地电
极进行电性连接。本发明可并不针对每1通道将压电振子切断，而容易且
廉价地制造超声波探头的压电振子。
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